
공 급 업 체 공 급 일 품   목 비 고
2000. 7. IP CONTROLLER 외
2000. 8. ION GAUGE 외
2000. 12. DIPC2000
2000. 12. 240L ION PUMP 외
2001. 2. ION Gauge
2001. 5. ION PUMP 
2001. 8. ION PUMP 
2001. 11. E-Beam Evapovator Vacuum system
2001. 12. ION PUMP 120L/S 외
2002. 2. Flanged Elbow
2002. 7. ION PUMP 240L/S 외
2002. 8. VACUUM PUMP
2002. 10. CF Flange 8" 외
2002. 12. CHAMBER 외
2002. 12. IC Feedthru 외
2003. 2. ION GAUGE 외
2003. 3. NEG STRIP
2003. 3. SPUTTER(Processing chamber외)
2003. 6. Vacuum Bellows 외
2003. 9. 8inch Spool 외
2003.11. Vacuum Bellows 외
2000. 2. Zero Length Flange
2000. 4. ION PUMP with Baking Unit
2000. 6. IP LEMO CONNECTORS
2000. 11. ION PUMP CONTROLLER
2000. 12. ION PUMP
2001. 2. ION PUMP CONTROLLER
2001. 3. ION PUMP 240L 외
2001. 4. DIPC-2000 10set
2001. 7. TDS Frame
2001. 8. ION PUMP CONTROLLER
2001. 10. ION PUMP 360L/S
2001. 12. ION PUMP 360L/S
2002. 1. ION PUMP CONTROLLER
2002. 2. ION PUMP 제작
2002. 7. Vxwork OEM License외
2002. 8. ION PUMP 480L/S외
2002. 8. NEG PUMP
2002. 9. ION PUMP CONTROLLER DIPC2000
2002. 10. ION PUMP 240L/S D-Type 외
2002. 11. PUMP STATION
2002. 12. ION PUMP 60L/S 외
2003. 3. ION PUMP CONTROLLER
2003. 6. Load-Lock Chamber
2003. 8. ION PUMP CONTROLLER
2003. 8. CONTROLLER VIPC4200
2003. 11. ION PUMP 240L/S 외
2003. 12. ION PUMP
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공 급 업 체 공 급 일 품   목 비 고
2000. 1. 빔전송구간의 고진공(600l/s,360l/s외)
2000. 2. 광통신 network기능 시험장치
2000. 4. Base module 외
2000. 6. 빔라인 고온방사광 실험용 고온장치 
2000. 9. Compact PLC용 입출력장치
2001. 1. EMAT 결함자동판정 시스템
2001. 3. Profibus Network 시험장치
2001. 6. Heating Chamber asseuby
2001. 8. 입력 유니트 외
2001. 11. Signal Transmitter 외
2001. 12. ION PUMP 외
2002. 4. Replacement Cathode
2002. 5. RotaryMotion Feedthrough 외
2002. 9. Compact PLC용 측온저항체 유니트개발
2002. 9. 열전대 보드
2002. 12. 고해상도 카메라 외 
2003. 2. 데이터공정그래픽활성및모니터링
2003. 2. Compact PLC 이중화 시험장치
2003. 12. Welded Bellows 외
2000. 1. ION PUMP REPAIR
2000. 6. ION PUMP REPAIR
2000. 12. ION PUMP 240L/S외
2001. 5. ION PUMP VIP240L/S 외
2001. 7. Pumping Speed system
2001. 7. TPD Vacuum Chamber
2001. 10. XHV 진공 Test Chamber 제작 
2002. 3. 28 ION PUMP 600L/S 외
2002. 5. 29 ION PUMP 240L/S 외
2002. 7. 31 TML&CVCM Chamber system
2002. 10. 15. Crxopump Pumping Speed System
2003. 11. XHV Vacuum Chamber 1EA 외
2000. 5. Digital Input Module
2000. 8. PC104 I/O Module
2001. 10. D/I Module 외
2003. 2. I/O UNIT
2003. 6. I/O UNIT 시제품제작 1LOT
2003. 10. 제어기기 입출력장치 시제품제작
2003. 11. Monitoring software
2003. 12. 인버터감시 진단기술 S/W 개발용역
2000. 8. Controller
2001. 11. ION PUMP SYSTEM
2001. 12. ION PUMP 120L/S 외
2003. 6. Vacuum Bellows
2003. 6. Roughing Bellows
2001. 9. Six voay Chamber
2002. 5. 29 ION PUMP 120L/S 외
2003. 7. 고압보드
2003. 12. ION PUMP 외
2002. 12 MGT Cathode 특성분석 시스템
2003. 6 Sample Cathode
2000. 4. ION PUMP 360L/S
2002. 5. ION PUMP
2002. 5 CONTROLLER DIPC-2000 외
2002. 6. 고압컨넥터
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